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摘要(译)

UV激光束选择性地照射在像素中的第二TFT的有源层（半导体层）上，
从而降低有源层的结晶度，从而执行电断开。根据该方法，可以执行像
素调光而不会在其他组件中产生不期望的影响。通过将激光束引导到位
于栅电极下方的有源层的一部分，激光束可以被栅电极反射，从而允许
执行更有效的激光照射。
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